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NORMA BRANZOWA BI\E73
OPTYKA,
F'};LE%'@%EAA Automatyczne rzutniki 9555-09 ‘P/o
| PRZYRZADY do przezroczy
POMIAROWE

1 WSTEP

11 Przedmiot normy Przedmiotem normy sa
podstawowe parametry i wymagania dotyczace
automatycznych rzutnikbw do przezroczy

12 Zakres stosowania normy Postanowienia
normy nalezy stosowaC przy konstruowaniu oraz
w badaniach jakosci rzutnikdw automatycznych

13 Okreslenia — wg BN-73/5555-08
14 Normy zwigzane

PN-65/N-01253 Metody wyznaczania barw

BN-68/5555-01 Metody pomiaru i obliczania pod-
stawowych parametrow Swietlnych projektorow
filmowych

BN-70/5555-05 Kryteria oceny jakosci obrazow
rzutnikéw i episkopow

BN-73/5555-08 Obiektywy rzutnikéw do przezro-
czy. Parametry i wymagania

2 PODZIAL
W zaleznosci od reprezentowanej jakosci rzut-
niki dzieli sie na trzy klasy I, II, 1l

3 WYMAGANIA PODSTAWOWE

31 Natezenie o$wietlenia mierzone w S$rodku
obrazu powinno odpowiada¢ wartosciom podanym
w tabl 1

Tablica 1
Klasa Najmniejsze natezenie oSwietlenia
Ix
| 900
i i 500

Pomiar przeprowadza sie¢ wg BN-70/5555-05

Podstawowe parametry i wymagania

Grupa katalogowa XIII 94

32 Nieréwnomierno$¢ natezenia oSwietlenia
ekranu wyraza sie stosunkiem natezen o$wietlenia
minimalnego do maksymalnego, wystepujacych w
polu obrazu Pomiar przeprowadza sie¢ wg BN-68/
5555-01

Nierownomiernosc o$wietlenia powinna odpo-
wiada¢ wartosciom podanym w tabl 2

Tablica 2

Klasa Nierownonnernos¢ natezenia o$wietlenia

| 075
I 0,60 — 0,74
1 0,50 — 0,59

33 Wazrost temperatury w kanale projekcyj-
nym Temperatura w kanale projekcyjnym po
30 mm nieprzerwanej projekcji, przy tempera-
turze otoczenia me wyzszej mz 20°C, me powinna
przekracza¢ warto$ci podanych w tabl 3

Tablica 3

Klasa Temperatura, °C

| 60
1 70
11 80

34 Biatos¢ Swiatta emitowanego przez ukiad
projekcyjny rzutnika Parametrami okreSlajgcymi
biato$¢ Swiatta sg dtugos¢ fali dominujacej i czy-
stosc barwy, ktére wyznacza sie wg PN-65/
N-01253 Woyznaczone warto$ci nanosi sie na wy-
kres i z potozenia punktu biatosci w odpowiedniej
strefie okresla sie klase rzutmka

Centralne Laboratorium Optyki
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemyslu Sprzetu Optycznego i Medycznego OMEL
dnia 24 listopada 1973 r jako norma obowigzujgca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1974 r
(Dz Norm i Miar nr 8/1974 poz 21)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE 1974 Wptyw do WN 10174 Oddano do sktadu 7274
KDA w Kaliszu Zam 848

Druk ukofnczono w maju 74 Obj 030 a w Naktad 1000+ 50 egz

Cena zt 120



2 BN-73/5555-09

35 Wazrost temperatury rzutnika Temperatura
zewnetrznych powierzchni rzutnika mierzona na
wszystkich elementach, oprocz czesSci obudowy
lampy i powierzchni znajdujacych sie w bezposred-
nim jej sasiedztwie, me powinna przekracza¢ 60°C
dla wszystkich klas rzutnikow

3 G Obiektywy do rzutnikow automatycznych
klasy A — wg BN-73/5555-08

37 Opornos¢ izolacji nrerzona miedzy czescia-
mi pod napieciem a czeSciami metalowymi korpu-
su me powinna byc mniejsza niz 5 MQ, przy za-
stosowaniu 500 V probnika izolacji opornosci mie-
dzy przewodami a korpusem przy wejsciu napie-
ciowym podczas przetgczania kazdego przetgcz-
nika

38 WytrzymatosS¢ elektryczna lzolacja miedzy
czeSciami rzutnika powinna wytrzymac bez prze-

bicia, przeskoku i innych uszkodzen, napiecie
probiercze zmienne 1000 V o czestotliwosci 50 Hz
w ciggu 1 mm

4 WYMAGANIA UZYTKOWE

Spetnienie wymagan funkcjonalnosci i przydat-
nosci uzytkowej rzutnika powinno zapewniaé roz-
wigzanie konstrukcyjne rzutnika, ktére umozliwia

a) sterowame rzutnikiem z odlegto$ci me mniej-
szej mz 35 m, sterowanie obejmuje zmiang prze-
zrocza przy przesuwie magazynku do przodu
i do tylu oraz nastawienia ostrosci,

b) podtaczenie do sieci rzutnika ustawionego
w odlegtosci co najmniej 3 m od gniazdka wtyico-
Wego,

€) wygodne poziomowanie rzutnika,

d) zatadowanie co najmniej 36 przezroczy do
magazynka
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